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1. はじめに
Ѵ઒ߴઐは๺海ಓの中৺にҐஔし、͋ߍ��るߴཱࠃઐの

中で࠷๺にҐஔします。ౙはʵ20ˆ、Նは��ˆを௒͑る日
も͋り、࢛قのҠりมΘりをָしΊる౔地ฑでも͋ります。

20年લにᝬがѴ઒ߴઐにෝ೚した౰ॳは、半ಋମૉࢠを
੡、ଌఆする૷ஔは΄とΜͲ͋りまͤΜでした。そのた࡞
Ίඞཁな૷ஔは、࣮श޻৔にてֶੜとҰॹに࡞੡していま
した。ࠓでは͓か͛͞まで੒ບ૷ஔ、ଌఆ૷ஔなͲॆ࣮し
たڥ؀でڀݚをߦっています。զ々のࣨڀݚをଔۀしたֶ
ੜは�00ਓۙくになりました。

また、半ಋମۀքにͭいてのັྗを஌ってもΒ͏たΊに、
ઐॳֶ年かΒ半ಋମにߴ、ಋに加͑ࢦڀݚۀでのଔࣨڀݚ
৮Εるतۀ、小中ֶੜへの STE"M ҭ੒もੵࡐҭなͲਓڭ
。っていますߦతにۃ

ຊใࠂでは、զ々のࣨڀݚの঺հとともにਓࡐҭ੒のऔ
り૊Έにͭいて঺հいたします。

２. 研究室の紹介
զ々のࣨڀݚのओな૷ஔを঺հします。
ɾύルスϨーβーଯੵ（1-%）૷ஔ（図１）：ओにࢎԽ෺

半ಋମ੒ບ༻。ઃஔ৚݅΍コスト໘に͓いて大きなར఺が
͋るݻମϨーβーで͋る NE�:"( Ϩーβーをಋೖ

ɾݩ�スύッタ૷ஔ：্ه 1-% ૷ஔと࿈݁しਅۭをഁΒ
ྉのൖૹがՄೳࢼͣ

ɾ෺ཧಛੑଌఆ૷ஔ（図２）：2, かΒ�00, までԹ౓มԽ
Մೳ、�T まで࣓৔ҹՄՄೳ。఍ࢼ、߅ྉৼಈܭྗ࣓ܕにΑ
る࣓Խ、ൺ೤、θーϕッΫ܎਺、೤఻ಋ཰がଌఆՄೳ。ϔ
リ΢Ϝ再ॖڽデϡϫーをඋ͑ϔリ΢ϜΨスをӷԽしஷଂՄ
ೳのたΊϔリ΢Ϝڅڙෆ଍にରして௿リスΫかͭ௿コスト

ɾ半ಋମύラϝータΞナラΠβ：ιースϝジϟーϢχッ
ト（SM6）にΑり I7、C7 がଌఆՄೳ。�00OT ఔ౓のύル
ス෯でߴ଎ I7 がଌఆՄೳ

ɾ޿ଳҬΦシロスコーϓ：ଳҬ෯�()[、サンϓリングϨー
ト�( サンϓル �T。ଳҬ�()[ で��Ϗットのਨ௚෼ղೳ。

ɾιーラーシϛϡϨーター：2�NN ʷ2�NN �SVO ग़ྗՄೳ
こΕまで、NE�:"( Ϩーβー 1-% ๏を༻いたࢎԽ෺半ಋ

ମബບの࡞੡をओにߦってきました。զ々は、NE�:"( Ϩー
βーのୈ�࣍ߴௐ೾を༻いた 1-% ๏でホϞΤϐタΩシϟル
੒௕した SSTJO�ബບにͭいてڀݚしています。ೖࣹϨー
βーڧ౓にґଘし、֨ࢠのͻͣΈがൃੜしますが、࠷దԽ
することにΑって、D の֦大ྔ 0�0�̃ఔ౓のྑ࣭な޲ํ࣠
ບの࡞੡に੒ޭしました（図３）。
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図１　PLD・スύッλ装置

図２　෺ཧ特性測定装置
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また、ࢎԽνタンܥ৭ૉ૿ײଠཅి஑のޫ෺ੑ΍৽たな
νϟϨンジとしてࡏݱはスύッタࢎԽ෺ബບのిࢠデόΠ
スԠ༻に޲けたڀݚをਐΊています。その΄かにも、シス
ςϜ։ൃ΍Ξϓリ։ൃもਐΊています。

զ々のࣨڀݚのଟくの૷ஔは、खಈૢ࡞をجຊとしてい
ます。ֶੜにࢼྉのൖૹ、όルブ౳の૷ஔのૢ࡞を͑ڭる
ときにはʮ࣍のૢ࡞をしてもいいཧ༝ʯをҙࣝͤ͞ながΒ、
࣍、をするときにݧ࣮、ಋしています。そのたΊֶੜはࢦ
のखॱをৗに͑ߟながΒߦಈするบが਎に付きます（図４）。

�Պのֶੜ߈のֶੜは、ຊՊ�年ੜ�ʵ�名ఔ౓とઐࣨڀݚ
ʵ2名でߏ੒͞Ε̎ࣨڀݚ߹Θͤてຖ年�0名ఔ౓がॴଐしま
す。ڀݚ੒Ռのൃදは、ֶੜをୈҰஶ者として、Ԡ༻෺ཧ
ֶձでのൃද、ηϛコンジϟύンへのग़ల（図５）のଞ、
ձٞでのൃදࡍࠃ <2> もߦいました。൴Βのਐ࿏は、౦ژ大
ֶ、๺海ಓ大ֶなͲཱެࠃ大ֶへのฤೖֶ΍大ֶӃへਐֶ、
ૣҴా大ֶ大ֶӃへのਐֶ、そしてਐֶޙത࢜߸औಘした

ものもいます。ब৬は、半ಋମؔ࿈ۀا、৘ใؔ࿈ۀا、
地ۀاݩなͲ、࣮にଟذにΘたっています。࣮ݧઃඋがॆ
࣮しているかΘりに、ֶੜのࣨډがなく、ڭһࣨલに͋る
ଟ目తࣨなͲ৔ॴをస々としながΒデータॲཧ΍࿦จ࡞੒
にྭΜでいます。

３. 人材育成の取り組み
Ѵ઒ߴઐでは、࣮ݧɾ࣮शをॏࢹしたମֶܕݧशにΑる

࣮ફతٕज़者のཆ੒をᨳっています。ಛにిࡐࢠిؾྉܥ
のڭҭに͓いて、৽ࡐྉの։ൃにͭながるബບ੒௕をֶぶ
ことは、ۃΊてॏཁです。半ಋମࢠి、ֶ޻෺ੑֶ޻、ి
ٛߨ、ͣ͑ݟ৅は目にݱにؔΘるؾ౳でֶशするిֶؾ࣓
౳での਺ࣜ΍஌ࣝの఻ୡがଟく、ཧղをࠔ೉にしています。
そのたΊڭՊॻにࡌっているデータをཧղするͩけでは、
਎にͭきまͤΜ。ֶੜຊਓがࢼྉを࡞り、෺ཧಛੑの࣮デー
タをଌఆすることにΑって、ٛߨでֶशした಺༰を࣮ײし
ては͡Ίてઐ໳ೳྗの࣮࣭ԽがߦΘΕます。զ々のࣨڀݚ
では、৽ࡐྉのઃܭかΒ࡞ࢼまでを࣮ݧを௨͡てֶぶこと
ができます。ཧ࿦ͩけでなく࣮ݧを௨͡てその݁Ռをߦࢼ
෼ੳとղܾํ๏にؔするೳྗをگすることにΑり、ঢ়ޡࡨ

図３　/E�:AG Ϩーβー PLD 法で作製͠た SSTiO3ບの
c 定数のアニールԹ度ґଘ性ࢠ֨࣠ <1>

㻜 㻞㻜㻜 㻠㻜㻜 㻢㻜㻜 㻤㻜㻜
㻜㻚㻜㻜㻜

㻜㻚㻜㻜㻡

㻜㻚㻜㻝㻜

㻜㻚㻜㻝㻡

㻜㻚㻜㻞㻜

㻜㻚㻜㻞㻡

㻜㻚㻜㻟㻜

㻜㻚㻜㻟㻡

㻜㻚㻜㻠㻜

㻜㻚㻜㻠㻡

㻜㻚㻜㻡㻜

㻜㻚㻜㻡㻡

㻭㼚㼚㼑㼍㼘㼕㼚㼓 㼀㼑㼙㼜㼑㼞㼍㼠㼡㼞㼑㻔䉝㻕

䏓
㼏

㻘㻔
㻸
㼍㼠

㼠㼕
㼏
㼑

㼏
㼛
㼚
㼟㼠

㻕
㻙
㻟
㻚㻥

㻜
㻡
㻔䊅

㻕

㻏 㻝 㻔㻞㻡㼙㻶 㻢㻜㻜䉝㻕
㻏 㻞 㻔㻞㻡㼙㻶 㻣㻜㻜䉝㻕
㻏 㻟 㻔㻝㻤㼙㻶 㻣㻜㻜䉝㻕
㻏 㻠 㻔㻝㻜㼙㻶 㻣㻜㻜䉝㻕
㻏 㻡 㻔 㻥㼙㻶 㻣㻜㻜䉝㻕
㻏 㻢 㻔㻝㻜㼙㻶 㻤㻜㻜䉝㻕

図４　成ບ装置ૢ作中の学ੜと指導するฏ।教त 図̒　JEITA/SEAJ 催キϟリアԕִ講演会ڞ

図̑　セミコン JAPA/ でのプϨθンの様ࢠ
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਎にͭけるたΊのڭҭ（1#- 、ҭ）ができ、૑଄త࣮ફੑڭ
ෳ؟తࢹ໺を਎に付けた、ۀ࢈のグローόルԽにରԠでき
る、ࡍࠃతに௨༻するٕज़者のҭ੒ができます。

また、Ѵ઒ߴઐిؾ৘ใֶ޻Պでは、�年ੜ（ࡀ��）かΒ
半ಋମに৮ΕるΧリΩϡラϜを࡞੒しています。そしてి
+"Պ�年ੜをର৅に、+EIT"�SEֶ޻৘ใؾ ΩϟリΞ ࠵ڞ
、ではࢢしました。Ѵ઒のΑ͏な地ํ౎࠵ԋձをԕִで։ߨ
半ಋମにかかΘるۀاが΄΅なく৘ใがೖってきまͤΜ。 
�年ੜにとってはとてもܹࢗになっていたΑ͏です。

4. おわりに
コロナՒでは、ࣨڀݚのֶੜとΦンラΠンでθϛを͏ߦ

なͲֶͼをࢭΊない޻෉をߦっていました。Ѵ઒ߴઐには
զ々のଞにも半ಋମ、ిࢠデόΠスにؔΘるڭһがॴଐし
ています。中ଜڭ܇جत΍٢ຊ݈Ұڭत、দݪӳҰ।ڭत
とともにѴ઒ߴઐの半ಋମɾిࢠデόΠスのڀݚを੝り্
͛ていくとともに半ಋମ෼໺のਓࡐҭ੒をߦっていきたい
と͑ߟています。

また、ߴઐでは、ڭһとֶੜの৺ཧతڑ཭がൺֱతۙく、
することをൺֱతૣくかݩҭにؐڭをݟಈでಘた஌׆ڀݚ
Β͏ߦことがग़དྷる఺は大ֶΑり有རなଆ໘です。その஌
අݚをՊݟ #ʮ小ֶੜかΒߴઐɾ大ֶੜまで࣭อূができ
るཧ਺ɾֶܥֶ޻म者ຊҐݧ࣮ܕϞデルの։ൃʯ<�> ΍ +ST
ҕୗۀࣄʮ๺海ಓジϡχΞυΫターҭ੒क़ʯにて小中ֶੜ
への STE"M ҭ੒をਪਐしていきࡐし、ਓݩҭなͲにؐڭ
ます。
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